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2nd NATIONAL DAY ON THIN FILMS AND  
CHARACTERIZATIONS 

–NDTFC2– 
Biskra / ALGERIA / April 16, 2018  

Monday 16 April 2018 (Morning) 
08h30 - 09h00 Opening Ceremony 
09h00 - 09h45 

Plenary Lecture 1: Plasmas et Couches Minces  
Pr. Nadir ATTAF, University of Constantine 1 

Chairperson 
Pr. Abdelouahad 

CHALA  
09h45 - 10h15 Coffee Break + Poster Session 
10h15 - 11h00 

 
Plenary Lecture 2: Elaboration et caractérisation de couches 
minces d’oxydes transparents conducteurs 
Pr. Nasr-Eddine HAMDADOU, ENSET – Oran Chairperson 

Pr. Abdallah ATTAF 11h00 - 11h45 
 

Plenary Lecture 3: Les rayons X appliqués aux couches 
minces 
Dr. Lahcene FELLAH, University of Ouargla  

11h45 - 13h45 Lunch 
Monday 16 April 2018 (afternoon) 

14h00 - 14h45 Plenary Lecture 4: L’analyse DRX en incidence rasante 
et la profilométrie 
Pr. Nasr-Eddine HAMDADOU  
University of Oran 

Chairperson 
Pr. Hachemi BEN 

TEMAM  

Oral Communications 
14h45 - 16h00 Chairperson: Pr. Saâd RAHMANE 
14h45 - 15h00 Mme Ouahiba Herzallah  

Title: Synthèse et caractérisation des revêtements composites Ni-Co par 
électrodéposition  

15h00 - 15h15 Mr Youcef Benkhetta  
Title: Influence of substrate temperature on ZnO thin films elaborated by spray CVD 
process  

15h15 - 15h30 Mr Abdelkrim Allag  
Title:Optimisation des couches minces de SnO2 par spray pneumatique pour des 
applications optoélectroniques 

15h30 - 15h45 Mr Mounir Djellab  
Title: Etude électrochimique de l’inhibiteur commercial de corrosion 
AQUAPROX® PC 7300 pour un acier au carbone dans l’eau de la Nappe Albienne 
Algérienne 

15h45 - 16h00 Melle Chafia Khelifi  
Title: Synthesis and characterization of F doped SnO2 thin films deposited by 
pyrolysis spray 

16h00 - 17h00 Coffee break + Poster Session 
17h00 Closing Ceremony 

 

This conference will take place at BAHLALI Sid laboratory, University of Biskra 
Conference Chairman Pr. Abdelouahed CHALA  

Organizing committee Chairman Dr. Okba BELAHSSEN 

 




